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COMUNICADO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Pelo presente documento, comunico a necessidade de sigilo da dissertacdo de Thais Dias e Siva intitulada "POTENCIAL
APLICABILIDADE DO NITRETO DE CARBONO GRAFITICO, ASSOCIADO A VARIACOES DE REPOSICAO HIDRICA, NO CULTIVO DE
TANCHAGEM", desenvolvida no Programa/Curso de Pds-graduacdo Strictu em Irrigacdo no Cerrado, do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia Goiano- Campus Ceres.

Esta solicitagdo de sigilo permanece pelo periodo de 01 ano, para fins de ndo divulgacao da disserta¢ao da aluna no site
do PPGIC, garantindo os direitos dos envolvidos tenham sido devidamente protegidos sob as cautelas legais exigiveis, pelo fato
do documento ter possibilidade de gerar patente.

Ceres, 09 de maio de 2024.

Prof® Eliane Vieira Rosa

- orientadora -
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